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微加速度计中犛犻犵犿犪犇犲犾狋犪调制与

脉冲编码调制的对比分析
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摘要：对ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ调制与脉冲编码调制进行对比，研究了ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ调制与脉冲编码调制的优缺点。建立了微加速

度计中两位输出的ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ调制和两位输出的脉冲编码调制的仿真系统。然后，对比使用这两种调制方式的微加速

度计的加速度信号，并分析在两种不同调制方式下的输出信号波形的差别。最后，利用周期图法得到了两种调制信号的

功率谱密度图，发现在低频段脉冲编码调制信号的量化噪声比ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ调制信号大很多；而在高频段，两种调制方式

信号的量化噪声一样严重。仿真结果表明，尽管ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ调制系统比脉冲编码调制系统更加复杂，但是ＳｉｇｍａＤｅｌｔａ

调制得到的信噪比要比脉冲编码调制得到的信噪比高出２０ｄＢ。
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